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後期スケジュール
電子機械設計・製作Ⅱ
（3単位：週２回６コマ）

1 9/27

P.3
基本設計・試作

16 12/5

P.6 システム統合2 9/30 17 12/9

3 10/3 18 12/12

4 10/6 19 12/19

P.7 システム試験・改良
5 10/14 20 12/23

6 10/17

P.4 詳細設計・試作

21 1/6

7 10/21 22 1/13

8 10/24 23 1/16

P.8 社会実装実験9 11/4 24 1/20

10 11/7 25 1/23

11 11/11

P.5
実装（パート開発）
部品製作・回路製作
・プログラミング

26 1/27 発表会準備

12 11/14 27 1/28 MIRS発表会

13 11/18 28 1/30

P.9 開発完了報告14 11/21 29 2/6

15 12/2 30 2/10

レビュー 安全講習

レビュー

単体・機能試験報告書UP

システム試験報告書UP

システム統合レビュー



MIRS発表会までの重要日程

 1/16(月) カタログ提出
 1/23(月) PV提出
 1/23(月) デモ機動作確認
 1/27(金) 会場設営
 1/28(土) （午前）リハーサル

（午後）本番



今日・明日のタイムテーブル

 1/27(金)
-15:00 借用の段取り（機材・設営）

15:00-16:00 借用物（主にパネル・机）
の体育館への運び入れ（設営・機材）

15:30-16:30 会場設営 （設営）
16:30- 展示エリア設置・デモ準備（各チーム）

 1/28(土)
9:00 体育館集合（全員）
9:30 – 11:00 リハーサル（演出、プレゼンター）



その他

•ポスター印刷は今日の１５時まで

•試験報告書のドキュメント台帳への登録

• MIRS発表会に関する資料（議事録・タイム
テーブル・図面・機材一覧など）の、Teamsの
MIRS発表会のフォルダーへの登録

•個人作業記録


